
DiaPro 优化为 
制备表面

粒度 金刚石 水基或醇基 容器大小

DiaPro Pan MD-Pan 
DP-Pan

15 µm 使用多晶体优化 水 500 ml
5 l

DiaPro Allegro/Largo MD-Allegro 
MD-Largo

9 µm 使用多晶体优化 水 500 ml
5 l

DiaPro Plan MD-Plan 
DP-Plan

9 µm 使用多晶体优化 水 500 ml  
5 l

DiaPro Sat MD-Sat 
DP-Sat

6 µm 使用多晶体优化 水 500 ml
5 l

DiaPro Largo MD-Largo 3 µm 使用多晶体优化 水 500 ml 
5 l 

DiaPro Mol B 
硬质材料的抛光 (>150 HV)

MD-Mol APS 
MD-Mol 
DP-Mol

3 µm 使用多晶体优化 水 500 ml
5 l

DiaPro Mol R 
软材料的抛光 (<150 HV)

MD-Mol APS 
MD-Mol 
DP-Mol

3 µm 使用多晶体优化 水 500 ml 
5 l

DiaPro Dur MD-Dur 
DP-Dur

3 µm 使用多晶体优化 水 500 ml 
5 l

要查找安全数据表 (SDS)，请访问 struers.com

http://www.struers.com/Library#sds 


技术数据
DiaPro 多合一金刚石解决方案

DiaPro 优化为 
制备表面

粒度 金刚石 水基或醇基 容器大小

DiaPro Pan MD-Pan 
DP-Pan

15 µm 使用多晶体优化 水 500 ml
5 l

DiaPro Allegro/Largo MD-Allegro 
MD-Largo

9 µm 使用多晶体优化 水 500 ml
5 l

DiaPro Plan MD-Plan 
DP-Plan

9 µm 使用多晶体优化 水 500 ml  
5 l

DiaPro Sat MD-Sat 
DP-Sat

6 µm 使用多晶体优化 水 500 ml
5 l

DiaPro Largo MD-Largo 3 µm 使用多晶体优化 水 500 ml 
5 l 

DiaPro Mol B 
硬质材料的抛光 (>150 HV)

MD-Mol APS 
MD-Mol 
DP-Mol

3 µm 使用多晶体优化 水 500 ml
5 l

DiaPro Mol R 
软材料的抛光 (<150 HV)

MD-Mol APS 
MD-Mol 
DP-Mol

3 µm 使用多晶体优化 水 500 ml 
5 l

DiaPro Dur MD-Dur 
DP-Dur

3 µm 使用多晶体优化 水 500 ml 
5 l

要查找安全数据表 (SDS)，请访问 struers.com

http://www.struers.com/Library#sds 


DiaPro 优化为 
制备表面

粒度 金刚石 水基或醇基 容器大小

DiaPro Dac MD-Dac 
DP-Dac

3 µm 使用多晶体优化 水 500 ml 
5 l

DiarPro Plus MD-Plus 
DP-Plus

3 µm 使用多晶体优化 水 500 ml 
5 l

DiaPro Floc MD-Floc 
DP-Floc

3 µm 使用多晶体优化 水 500 ml 
5 l

DiaPro Dur MD-Dur 
DP-Dur

1 µm 使用多晶体优化 水 500 ml 
5 l

DiaPro Nap B 
硬质材料的抛光 (>150 HV)

MD-Nap 
DP-Nap

1 µm 使用多晶体优化 水 500 ml 
5 l

DiaPro Nap R 
软材料的抛光 (<150 HV)

MD-Nap 
DP-Nap

1 µm 使用多晶体优化 水 500 ml 
5 l

DiaPro Nap MD-Nap 
DP-Nap

0.25 µm 使用多晶体优化 水 500 ml 
5 l

要查找安全数据表 (SDS)，请访问 struers.com 

DiaPro 多合一金刚石解决方案 
（结合磨料和润滑剂）

http://www.struers.com/Library#sds 
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技术数据
DiaPro 多合一金刚石解决方案

DiaPro 优化为 
制备表面

粒度 金刚石 水基或醇基 容器大小

DiaPro Dac MD-Dac 
DP-Dac

3 µm 使用多晶体优化 水 500 ml 
5 l

DiarPro Plus MD-Plus 
DP-Plus

3 µm 使用多晶体优化 水 500 ml 
5 l

DiaPro Floc MD-Floc 
DP-Floc

3 µm 使用多晶体优化 水 500 ml 
5 l

DiaPro Dur MD-Dur 
DP-Dur

1 µm 使用多晶体优化 水 500 ml 
5 l

DiaPro Nap B 
硬质材料的抛光 (>150 HV)

MD-Nap 
DP-Nap

1 µm 使用多晶体优化 水 500 ml 
5 l

DiaPro Nap R 
软材料的抛光 (<150 HV)

MD-Nap 
DP-Nap

1 µm 使用多晶体优化 水 500 ml 
5 l

DiaPro Nap MD-Nap 
DP-Nap

0.25 µm 使用多晶体优化 水 500 ml 
5 l

要查找安全数据表 (SDS)，请访问 struers.com 

http://www.struers.com/Library#sds 

